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(54)实用新型名称

一种结晶机主轴密封结构

(57)摘要

本实用新型涉及一种结晶机主轴密封结构，

包括设置在锅体的安装座孔以及配合在安装座

孔中的主轴，所述安装座孔的上段配合上填料

盒，所述上填料盒外伸出安装座孔的上口端设置

上填料压盖，所述上填料盒的填料腔内填充与主

轴密封的上填料层，所述安装座孔的中段配合下

导向环，所述安装座孔的下段设置阶梯孔，其中

阶梯孔的小径段的孔径大于安装座孔中段的孔

径，所述阶梯孔的小径段内配合下填料盒，所述

下填料盒下端的凸缘配合在阶梯孔的大径段内，

所述下轴承支架的上端设置的轴颈段配合在阶

梯孔的大径段内并抵靠在下填料盒下端的凸缘

的端部，所述下轴承支架内设置用于支承主轴下

轴端的轴承。
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1.一种结晶机主轴密封结构，其特征在于：包括设置在锅体(10)的安装座孔(110)以及

配合在安装座孔(110)中的主轴(20)，所述安装座孔(110)的上段配合上填料盒(30)，所述

上填料盒(30)外伸出安装座孔(110)的上口端设置上填料压盖(40)，所述上填料盒(30)的

填料腔内填充与主轴(20)密封的上填料层(301)，所述安装座孔(110)的中段配合下导向环

(50)，所述安装座孔(110)的下段设置阶梯孔(111)，其中阶梯孔(111)的小径段的孔径大于

安装座孔(110)中段的孔径，所述阶梯孔(111)的小径段内配合下填料盒(60)，所述下填料

盒(60)下端的凸缘(61)配合在阶梯孔(111)的大径段内，所述下填料盒(60)的下口端设置

下填料压盖(70)，所述下填料盒(60)的填料腔内填充与主轴(20)密封的下填料层(80)，所

述安装座孔(110)的口端可拆卸连接下轴承支架(90)，所述下轴承支架(90)的上端设置的

轴颈段(91)配合在阶梯孔(111)的大径段内并抵靠在下填料盒(60)下端的凸缘(61)的端

部，所述下轴承支架(90)内设置用于支承主轴(20)下轴端的轴承(120)。

2.根据权利要求1所述的一种结晶机主轴密封结构，其特征在于：所述主轴(20)伸入下

轴承支架(90)内的轴段上固联挡液盘(93)。

3.根据权利要求1所述的一种结晶机主轴密封结构，其特征在于：所述下轴承支架(90)

为管状支架，所述管状支架的侧壁设置侧孔(92)，所述侧孔(92)的上侧壁通过连接螺栓与

锅体(10)连接固定。

4.根据权利要求3所述的一种结晶机主轴密封结构，其特征在于：所述下轴承支架(90)

内设置下轴承箱(94)，所述下轴承箱(94)通过凸止口与下轴承支架(90)的下口端定位并通

过紧固件连接，所述下轴承箱(94)内安装固定用于支承主轴(20)的轴承，所述下轴承箱

(94)的上口端安装上油封盖(95)，所述上油封盖(95)内安装至少一组唇形密封环(96)，所

述下轴承箱(94)的下口端安装对轴承(120)进行轴向定位的下轴承压盖(97)，所述下轴承

压盖(97)与唇形密封环(96)之间形成轴承(120)的安装腔，所述下轴承压盖(97)上设置注

油孔(98)与轴承(120)的安装腔连通。

5.根据权利要求1‑4任一所述的一种结晶机主轴密封结构，其特征在于：所述轴承

(120)为调心滚子轴承(120)。

6.根据权利要求1‑4任一所述的一种结晶机主轴密封结构，其特征在于：所述主轴(20)

上与填料层密封的轴段表面设置碳化钨层。
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一种结晶机主轴密封结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种密封结构，具体涉及一种结晶机主轴密封结构。

背景技术

[0002] 结晶机是一种用于进行结晶操作的设备，一般是将饱和溶液冷却或蒸发使达到一

定的过饱和程度而析出晶体。结晶过程中，介质黏度高，存在固液共存状态，存在大量颗粒，

目前的结晶机在通过安装座孔内的填料密封层进行密封，填料以及密封圈只能从锅体内部

进行装配或拆除，随着后期填料的磨损，即使在轻微泄漏时，泄漏的介质进入轴承，从而很

快引起轴承的失效，从而很快造成轴承的腐蚀、磨损破坏，只能停止生产进行检修，检修时

需要拆除主轴、密封组件以及装配轴承，整个检修作业时间长，检修和装配工作量大，极大

的影响了生产进度。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是针对现有技术的不足，提供一种结晶机主轴密封结构，它对

主轴密封性能强，能够在主轴初期泄漏时候方便更换填料层以及快速完成轴承装配，能够

减轻对生产进度的影响，大大提高了经济性。

[0004] 本实用新型的目的是这样实现的：一种结晶机主轴密封结构，包括设置在锅体的

安装座孔以及配合在安装座孔中的主轴，所述安装座孔的上段配合上填料盒，所述上填料

盒外伸出安装座孔的上口端设置上填料压盖，所述上填料盒的填料腔内填充与主轴密封的

上填料层，所述安装座孔的中段配合下导向环，所述安装座孔的下段设置阶梯孔，其中阶梯

孔的小径段的孔径大于安装座孔中段的孔径，所述阶梯孔的小径段内配合下填料盒，所述

下填料盒下端的凸缘配合在阶梯孔的大径段内，所述下填料盒的下口端设置下填料压盖，

所述下填料盒的填料腔内填充与主轴密封的下填料层，所述安装座孔的口端可拆卸连接下

轴承支架，所述下轴承支架的上端设置的轴颈段配合在阶梯孔的大径段内并抵靠在下填料

盒下端的凸缘的端部，所述下轴承支架内设置用于支承主轴下轴端的轴承。

[0005] 所述下轴承支架为管状支架，所述管状支架的侧壁设置侧孔，所述侧孔的上侧壁

通过连接螺栓与锅体连接固定。

[0006] 所述主轴伸入下轴承支架内的轴段上固联挡液盘。

[0007] 所述下轴承支架内设置下轴承箱，所述下轴承箱通过凸止口与下轴承支架的下口

端定位并通过紧固件连接，所述下轴承箱内安装固定用于支承主轴的轴承，所述下轴承箱

的上口端安装上油封盖，所述上油封盖内安装至少一组唇形密封环，所述下轴承箱的下口

端安装对轴承进行轴向定位的下轴承压盖，所述下轴承压盖与唇形密封环之间形成轴承的

安装腔，所述下轴承压盖上设置注油孔与轴承的安装腔连通。

[0008] 所述轴承为调心滚子轴承，调心滚子轴承具有双列滚子。

[0009] 所述主轴上与填料层密封的轴段表面设置碳化钨层。

[0010] 采用上述方案，有益效果如下，主轴通过上、下两个填料层进行密封，填料密封结
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构简单、价格便宜、加工方便，拆装容易。安装座孔的设置的阶梯孔能够有效方便下填料盒

的安装，同时下轴承支架能够对下填料盒进行轴向压紧，采用可拆卸式安装的下轴承支架，

将主轴的下端支承轴承安装在下轴承支架上，在进行填料或密封组件更换时，能够快速将

整个轴承和下轴承支架进行一起拆除，然后方便快速拆除下填料盒，能够对下填料盒内的

填料进行更换，能够有效方便从锅体外部进行密封加强或者更换，能够保证结晶进一步使

用，能够适应生产节拍。采用本实用新型，它对主轴密封性能强，能够在主轴初期泄漏时候

方便更换填料层以及快速完成轴承装配，能够减轻对生产进度的影响，大大提高了经济性。

[0011] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0013] 图2为图1中A处放大图。

[0014] 附图中，10为锅体，20为主轴，30为上填料盒，40为上填料压盖，50为下导向环，60

为下填料盒，61为凸缘，70为下填料压盖，80为下填料层，90为下轴承支架，91为轴颈段，92

为侧孔，93为挡液盘，94为下轴承箱，95为上油封盖，96为唇形密封环，97为下轴承压盖，98

为注油孔，110为安装座孔，111为阶梯孔，120为轴承，301为上填料层。

具体实施方式

[0015] 参照附图，将详细描述本实用新型的具体实施方案。

[0016] 参见图1至图2，一种结晶机主轴密封结构的一种实施例，一种结晶机主轴密封结

构，包括设置在锅体10的安装座孔110以及配合在安装座孔110中的主轴20，所述安装座孔

110的上段配合上填料盒30，所述上填料盒30外伸出安装座孔110的上口端设置上填料压盖

40，上填料压盖40配合在上填料盒30上并与上填料盒的内腔形成填料的填料腔，所述上填

料盒30的填料腔内填充与主轴20密封的上填料层301。填料盒为套管结构，套管结构的内壁

与主轴外壁之间形成安装空间，套管结构的一端设置向内的翻边，翻边可以对填料进行轴

向限位，套管结构的另外一端通过填料压盖进行封堵，填料压盖可设置可伸进安装空间的

管状凸台，管状凸台可对填料层进行轴向施压。上填料压盖40上设置多个螺栓过孔，螺栓过

孔内配合的连接螺栓穿过上填料压盖40以及上填料盒30上的过孔后与锅体连接固定，可通

过紧固螺栓能够压紧上填料层301。

[0017] 所述安装座孔110的中段配合下导向环50，该导向环能对主轴20进行向心支承，防

止主轴20挠曲。所述安装座孔110的下段设置阶梯孔111，其中阶梯孔111的小径段的孔径大

于安装座孔110中段的孔径，方便取出导向环。所述阶梯孔111的小径段内配合下填料盒60，

所述下填料盒60下端的凸缘61配合在阶梯孔111的大径段内，所述下填料盒60的下口端设

置下填料压盖70，所述下填料盒60的填料腔内填充与主轴20密封的下填料层80。所述主轴

20上与填料层密封的轴段表面设置碳化钨层，设置碳化钨层能够增加耐磨性能，增加主轴

20的使用寿命。

[0018] 所述安装座孔110的口端可拆卸连接下轴承支架90；本实施例中，所述下轴承支架

90为管状支架，所述管状支架的侧壁设置侧孔92，侧孔92可绕圆周分布在管状支架上，所述

侧孔92的上侧壁通过连接螺栓与锅体10连接固定，采用该结构，下轴承120支撑架的连接结
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构紧凑，同时通过侧孔92可以及时观察到轴承120上方轴段的泄漏情况，能够及时进行监测

和检修，防止轴承120损坏。所述下轴承支架90的上端设置的轴颈段91配合在阶梯孔111的

大径段内并抵靠在下填料盒60下端的凸缘61的端部，能够对下填料盒进行轴向限位。所述

下轴承支架90内设置用于支承主轴20下轴端的轴承120，所述轴承120可为调心滚子轴承

120，调心滚子轴承120具有双列滚子，它具有自动调心性能，因而不易受主轴20与下轴承支

架90角度误差或弯曲的影响，轴承120除能承受径向负荷外，还能承受双向作用的轴向负

荷，方便日常的检修和更换。再进一步地，所述下轴承支架90内设置下轴承箱94，所述下轴

承箱94通过凸止口与下轴承支架90的下口端定位并通过紧固件连接，紧固件可为螺栓，所

述下轴承箱94内安装固定用于支承主轴20的轴承。所述下轴承箱94的上口端安装上油封盖

95，所述上油封盖95内安装至少一组唇形密封环96，所述下轴承箱94的下口端安装对轴承

120进行轴向定位的下轴承压盖97，所述下轴承压盖97与唇形密封环96之间形成轴承120的

安装腔，所述下轴承压盖97上设置注油孔98与轴承120的安装腔连通。

[0019] 优选地，所述主轴20伸入下轴承支架90内的轴段上固联挡液盘93，当填料层微量

渗漏时能能够对液滴以及固体颗粒进行挡隔，进一步保障轴承120上端的洁净度，防止液滴

或者颗粒直接进入轴承120，破坏轴承120工作环境。

[0020] 采用上述方案进行密封更换或者轴承120检修时，能够从锅体10外对主轴20的密

封以及轴承120进行检修，通过拆除下轴承支架90以及固定在主轴20上的轴承120，能够方

便快速拆除下填料盒60以及下填料压盖70以及下导向环50，能够方便对下填料盒60中的下

填料层进行更换，更换后，能够快速装配到位，调心滚子轴承能够适应简易装配的较小误

差，能够使主轴20有效工作。采用本实用新型，它对主轴20密封性能强，方便更换下填料层

以及快速完成轴承120装配，初期泄漏时候，只需更换下填料层后可继续使用，能够减轻对

生产进度的影响，大大提高了经济性。本实用新型不仅仅适用于结晶机的主轴密封情形，同

样也适用于各种化工设备中的主轴密封情形。

[0021] 以上仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，应当指出的

是，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本

实用新型的保护范围之内。
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图2
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